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Administracji Administracji Administracji Administracji kosmetycznych kosmetycznych kosmetycznych kosmetycznych fizycznej os6b i mienia
SEMESTR 1 I I v 1 11 I 1 11 111 v 1 11 1A%
25.10.2025 sala 303 sala 303 sala216 sala 216 sala214 sala214 sala 214 sala316 sala316 sala 304 sala 304 Pracownia e sala5
florystyczna florystyczna
8:00 - 8:45 Podstawy finansow Podstawy finansow Postepowanie w Postepowanie w m‘x:\i(‘il"zli;)?nzliie Podstawy dziatalno$ci Podstawy dziatalnoéci | Kosmetyka pielegnacyjna Kosmetyka Materiatoznawstwo
) ) blicznych M.D.P publicznych M.D.P administracji H.N administracji H.N . ) kosmetycznej T.I kosmetycznej T.I dtoni D.M pielegnacyjna dtoni D.M roslinne AM
pu y bezpieczenstwa pracy M.U
.E(). O Podstawy finanséw Podstawy finanséw Postgpowanie w Postgpowanie w Wdfaia“ie i_ Podstawy dziatalnosci Podstawy dziatalnosci = Kosmetyka pielegnacyjna Kosmetyka Materiatoznawstwo
8:50-9:35 e N T N P " P " funkcjonowanie . . . . . . P
p ch M.D.P p ch M.D.P administracji H.N administracji H.N bezpieczeristwa pracy MU kosmetycznej T.I kosmetycznej T.I dtoni D.M pielegnacyjna dtoni D.M roslinne AM
9:40 - 10:25 Podstawy finansow Podstawy finansow Postepowanie w Postepowanie w m‘x:\i(‘il"zli;)?nzliie Podstawy dziatalno$ci Podstawy dziatalnoéci | Kosmetyka pielegnacyjna Kosmetyka Materiatoznawstwo
: : blicznych M.D.P publicznych M.D.P administracji H.N administracji H.N . ) kosmetycznej T.I kosmetycznej T.I dtoni D.M pielegnacyjna dtoni D.M roslinne AM
pu y bezpieczenstwa pracy M.U
10:30 - 11:15 Podstawy finansow Podstawy finansow Postepowanie w Postepowanie w m‘x:\i(‘il"zli;)?nzliie Podstawy dziatalno$ci Podstawy dziatalnoéci | Kosmetyka pielegnacyjna Kosmetyka Materiatoznawstwo
' : blicznych M.D.P publicznych M.D.P administracji H.N administracji H.N . ) kosmetycznej T.I kosmetycznej T.I dtoni D.M pielegnacyjna dtoni D.M roslinne AM
pu y bezpieczenstwa pracy M.U
11:20 - 12:05 Podstawy finanséw Podstawy finanséw Postepowanie w Postepowanie w Zagrozenia w Podstawy dziatalno$ci Podstawy dziatalno$ci = Kosmetyka pielegnacyjna Kosmetyka kom:gzjl'(:jri‘?lﬁael:l;nych
publicznych M.D.P publicznych M.D.P administracji H.N administracji H.N $rodowisku pracy M.U kosmetycznej T.I kosmetycznej T.I dtoni D.M pielegnacyjna dtoni D.M AM
12:10 - 12:55 Podstawy finanséw Podstawy finanséw Postepowanie w Postepowanie w Zagrozenia w Podstawy dziatalnos$ci Podstawy dziatalnosci = Kosmetyka pielegnacyjna Kosmetyka Kkom V(\)’zkgr;z/x]/;l:;n h
) : publi ch M.D.P publi ch M.D.P administracji H.N administracji H.N $rodowisku pracy M.U kosmetycznej T.I kosmetycznej T.I dtoni D.M pielegnacyjna dtoni D.M pozy .LM Y
13:00 - 13:45 Podstawy finanséw Podstawy finanséw Postepowanie w Postepowanie w Zagrozenia w Podstawy dziatalnos$ci Podstawy dziatalnosci = Kosmetyka pielegnacyjna Kosmetyka Kkom, m;i'k:.??:l’;l;:n h
: ) publi ch M.D.P publi ch M.D.P administracji H.N administracji H.N $rodowisku pracy M.U kosmetycznej T.I kosmetycznej T.I dtoni D.M pielegnacyjna dtoni D.M pozy! i\M y
t i T i [ . o ‘ .
13:50 - 14:35 organizacja pracy matych | organizacja pracy matych Materll?{oznz‘nqwstwo Telc)hmc_zne S,mdkl
zespotow T zespotow T roélinne AM zabezpieczen M.H
j t i j T i . o ‘ .
14:40 - 15:25 organizacja pracy malych | organizacja pracy malych Mate"?l‘.“’z“zws“""’ Tegh"‘c.z“e Srodki
zespoléw T.1 zespoléw T.1 roélinne AM zabezpieczen M.H
K i il K i i . . ‘ .
15:30- 16:15 organizacja pracy matych | organizacja pracy matych Mate”fl’.{ozniwlimo Tel(;hm?zne 5,‘”?;“;[‘
zespotow T.I zespotow T.I roslinne A. zabezpieczen M.
t i T i . o ‘ .
16:20 - 17:10 organizacja pracy matych | organizacja pracy matych Materll?{oznz‘nqwstwo Telc)hmc_zne S,mdkl
zespotow T zespotow T roélinne AM zabezpieczen M.H
1 i T i Podstawy florystyki . A .
17:10 - 17:55 organizacja pracy malych | organizacja pracy matych (kompozycje Telc)hmc_zne S,mdkl
zespotéw T.1 zespotéw T.1 florystyczne) AM zabezpieczeri M.H
1 i T i Podstawy florystyki . A .
18:00 -18:45 organizacja pracy malych | organizacja pracy matych (kompozycje Telc)hmc_zne S,mdkl
zespotéw T.1 zespotéw T.1 florystyczne) AM zabezpieczeri M.H
1 i T i Podstawy florystyki . A .
18:50 - 19:35 organizacja pracy malych | organizacja pracy matych (kompozycje Telc)hmc_zne S,mdkl
zespotéw T.1 zespotéw T.1 florystyczne) AM zabezpieczeri M.H
19:40-20:35
Pracownia Pracownia Pracownia Pracownia Pracownia
25.10.2025 sala 303 sala 303 sala 216 sala 216 sala 214 sala 214 sala 214 sala316 sala 5
kosmetyczna 1 kosmetyczna 1 kosmetyczna 1 kosmetyczna 1 florystyczna
Podstawy dziatalnosci | Podstawy dziatalnosci Postepowanie w Postepowanie w Zagrozenia w Zabiegi pielegnacyjne Zabiegi pielegnacyjne Wykonywaxllfe .POdSt,aWy °°hf°‘Ty -
8:00- 8:45 ospodarczej T.I ospodarczej T.I administracji H.N administracji H.N $rodowisku pracy M.U dtoni 1. dtoni LS kompozydji bezpieczefistwa 0sob i mienia
80sp ) T 80sp IR J1H. LA pracy M. : - okoliczno$ciowych AM (Przepisy og6lne) M.H
Podstawy dziatalno$ci | Podstawy dziatalnosci Postepowanie w Postepowanie w Zagrozenia w Zabiegi pielegnacyjne Zabiegi pielegnacyjne Wykonywar.l.le .Podstlawy och{'or?y P
8:50 - 9:35 ospodarczej T.I ospodarczej T.I administracji H.N administracji H.N $rodowisku pracy M.U dtoni 1. dtoni L.S kompozycji bezpieczefistwa 0sob i mienia
80sp U 80sp U I I pracy M. : ) okoliczno$ciowych AM (Przepisy ogélne) M.H
. - . ot . . - I . Lo . Wykonywanie Podstawy ochrony i
. . Podstawy dziatalnosci | Podstawy dziatalno$ci Postepowanie w Postepowanie w Zagrozenia w Zabiegi pielegnacyjne Zabiegi pielegnacyjne - h . PR
9:40-10:25 ospodarczej T.I ospodarczej T.I administracji H.N administracji H.N $rodowisku pracy M.U dtoni 1. dtoni L.S kompozycji bezpieczefistwa 0sob i mienia
80sp U 80sp U I I pracy M. : ) okoliczno$ciowych AM (Przepisy ogélne) M.H
. . Podstawy dziatalnosci | Podstawy dziatalnosci Postepowanie w Postepowanie w Zagrozenia w Zabiegi pielegnacyjne Zabiegi pielegnacyjne Wykonywaxllfe .POdSt,aWy °°hf°‘Ty -
10:30 - 11:15 ospodarczej T.I ospodarczej T.I administracji H.N administracji H.N $rodowisku pracy M.U dtoni 1. dtoni LS kompozydji bezpieczefistwa osob i mienia
80P U 80P U A A pracy ¥ ) i} okoliczno$ciowych AM (Przepisy ogdlne) M.H
. ot . ot . . Wdrazanie i P . Lo . Wykonywanie Podstawy ochrony i
g | L pgpaoine feskoboue 10 U bepaia st min
80sp ) 80sp ) M M bezpieczefistwa pracy M.U i ) ) okoliczno$ciowych AM (Przepisy og6lne) M.H
. ot . ot . . Wdrazanie i P . Lo . Wykonywanie Podstawy ochrony i
i pgpane | i pelepaoine feokobo wetonsyes | Mompini  bepimtsns o e
80sp ) 80sp ) . . bezpieczeristwa pracy M.U i - } okolicznosciowych AM (Przepisy ogélne) M.H
Podstawy dziatalnosci | Podstawy dziatalnosci Postepowanie w Postepowanie w Wadrazanie i Zabiegi pielegnacyjne Zabiegi pielegnacyjne | Jezyk obcy we florystyce Wykonywanie Podstawy ochrony i
13:00 - 13:45 ospodarczej T.I ospodarczej T.I administracji H.N administracji H.N funkcjonowanie dtoni 1. dtoni 1§ KG kompozycji bezpieczeristwa oséb i mienia
g0sp ) g0sp ) B JE bezpieczeristwa pracy M.U ! ) } okolicznosciowych AM (Przepisy og6lne) M.H
13:50 - 14:35 Ocena czynnikéw w Ocena czynnikow w Pracownia wizazu Pracownia wizazu Jezyk obcy we florystyce
) ) $rodowisku pracy M.U | $rodowisku pracy M.U (podstawy) L.S (podstawy) L.S K.G
14:40 - 15:25 Ocena czynnikéw w Ocena czynnikéw w Pracownia wizazu Pracownia wizazu Jezyk obcy we florystyce
: ) $rodowisku pracy M.U | $rodowisku pracy M.U (podstawy) LS (podstawy) LS KG
15:30- 16:15 Ocena czynnikéw w Ocena czynnikéw w Pracownia wizazu Pracownia wizazu Jezyk obcy we florystyce
; ) $rodowisku pracy M.U | $rodowisku pracy M.U (podstawy) LS (podstawy) LS KG
Ko.mpeter.!cje.sp(ﬂeczne Kompeter.nc]e.spoleczne ! Pracownia wizazu Pracownia wizazu Jezyk obcy we florystyce
16:20 - 17:10 i organizacja pracy organizacja pracy (podstawy) 1S (podstawy) 1S KG
matych zespotéw T.I matych zespotow T.I P I P I )
Kompetencje spoteczne | Kompetencje spoteczne i Pracownia wizazu Pracownia wizazu
17:10 - 17:55 i organizacja pracy organizacja pracy

matych zespotéw T.I

matych zespotow T.I

(makijaz codzienny i
okazjonalny) 1.§

(makijaz codzienny i
okazjonalny) 1.§

18:00 -18:45

18:50 - 19:35

Kompetencje spoteczne
i organizacja pracy
matych zespotéw T.I
Kompetencje spoteczne
i organizacja pracy
matvch zesootéw T.I

Kompetencje spoteczne i
organizacja pracy
matych zespotow T.I
Kompetencje spoteczne i
organizacja pracy
matvch zesootéw T.I

Pracownia wizazu
(makijaz codzienny i
okazjonalny) 1§

Pracownia wizazu
(makijaz codzienny i
okazjonalny) 1§

19:40-20:35




